
FACULTAD DE MECATRÓNICA
La ETITC es una Institución de Educación Superior

sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
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VBI LABOR IBI VIRTVS

ESCUELA TECNOLÓGICA 
INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

�ĂůůĞ�ϭϯ�EΣ�ϭϲ�Ͳ�ϳϰ͕��ŽŐŽƚĄ��͘�͕͘��ŽůŽŵďŝĂ�ͬ�dĞůĠĨŽŶŽ͗�н�ϱϳͲϭͲ�ϯ�ϰϰ�ϯϬϬϬ��ǆƚ͗�ϮϬϱͬ�ĂƵǆŵĞĐĂƚƌŽŶŝĐĂΛŝƚĐ͘ĞĚƵ͘ĐŽ�ͬ�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƚĐ͘ĞĚƵ͘ĐŽ

>ŽƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞŐƌĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�&ĂĐƵůƚĂĚ�ĚĞ�DĞĐĂƚƌſŶŝĐĂ�ĚĞ�ůĂ��d/d��ĞƐƚĄŶ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ�ĞŶ�ƚƌĞƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĨŽƌŵĂƟǀŽƐ�
ƋƵĞ�ƐŽŶ�ƐĞĐƵĞŶĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͘��ĂĚĂ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĐŽŶĚƵĐĞ�Ă�ƵŶ�ơƚƵůŽ�ƋƵĞ�ŚĂďŝůŝƚĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ�ůĂďŽƌĂů�
ĐŽŵŽ�dĠĐŶŝĐŽ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕�dĞĐŶſůŽŐŽ�Ž�ĐŽŵŽ�/ŶŐĞŶŝĞƌŽ͘

�ů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ�DĞĐĂƚƌſŶŝĐĂ͕�ĂƌƟĐƵůĂĚŽ�ƉŽƌ�ĐŝĐůŽƐ�ƉƌŽƉĞĚĠƵƟĐŽƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�dĠĐŶŝĐĂ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�
ĞŶ� �ůĞĐƚƌſŶŝĐĂ� /ŶĚƵƐƚƌŝĂů� Ǉ� dĞĐŶŽůŽŐşĂ� ĞŶ� �ƵƚŽŵĂƟǌĂĐŝſŶ� /ŶĚƵƐƚƌŝĂů͕� ĨŽƌŵĂ� ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ� ĐŽŶ� ĂůƚĂƐ� ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ�
ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕� ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕� ĐŝĞŶơĮĐĂƐ� Ǉ� ƐŽĐŝĂůĞƐ͕� ƉĂƌĂ� ĨŽŵĞŶƚĂƌ� Ğů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� � ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů� � ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ůĂ� ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕� ůĂ�������
ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕�ůĂ�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�ŽƉƟŵŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ�ĂƵƚŽŵĂƟǌĂĚŽƐ͘

TÉCNICA PROFESIONAL EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

dşƚƵůŽ�ƋƵĞ��ŽƚŽƌŐĂ͗�dĠĐŶŝĐŽ�WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ĞŶ��ůĞĐƚƌſŶŝĐĂ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
DŽĚĂůŝĚĂĚ�͗�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů��������������������
EƷŵĞƌŽ��ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚŽƐ�͗�ϴϳ�
�ƵƌĂĐŝſŶ�͗�ϱ�ƐĞŵĞƐƚƌĞƐ� ����������������
:ŽƌŶĂĚĂ͗����ůƵŶĞƐ�Ă�ǀŝĞƌŶĞƐ�ĚŝƵƌŶĂ�Ǉ�ƐĄďĂĚŽ�������������
WĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ĂĚŵŝƐŝſŶ͗�ƐĞŵĞƐƚƌĂů
�ſĚŝŐŽ�^E/�^͗�ϭϬϯϮϯϮ
sĂůŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƚƌşĐƵůĂ͗��ϭ�^D>Ds

TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

 
dşƚƵůŽ�ƋƵĞ�ŽƚŽƌŐĂ͗dĞĐŶſůŽŐŽ�ĞŶ��ƵƚŽŵĂƟǌĂĐŝſŶ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů�
DŽĚĂůŝĚĂĚ͗�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů���������������
EƷŵĞƌŽ��ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚŽƐ�͗�ϭϮϬ��
�ƵƌĂĐŝſŶ�͗�ϳ�ƐĞŵĞƐƚƌĞƐ� �����
:ŽƌŶĂĚĂ͗�ůƵŶĞƐ�Ă��ǀŝĞƌŶĞƐ�ĚŝƵƌŶĂ�Ǉ�ƐĄďĂĚŽ�����������������
WĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ĂĚŵŝƐŝſŶ͗�ƐĞŵĞƐƚƌĂů
�ſĚŝŐŽ�^E/�^͗ϭϬϯϮϯϯ������
sĂůŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƚƌşĐƵůĂ͗�ϭ͕ϱ�^D>Ds

INGENIERÍA MECATRÓNICA    

dşƚƵůŽ�ƋƵĞ�ŽƚŽƌŐĂ͗�/ŶŐĞŶŝĞƌŽ�ĞŶ�DĞĐĂƚƌſŶŝĐĂ��������
DŽĚĂůŝĚĂĚ͗���ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů�������������
EƷŵĞƌŽ��ĚĞ�ĐƌĠĚŝƚŽƐ�͗�ϭϴϲ��
�ƵƌĂĐŝſŶ͗�ϭϭ�ƐĞŵĞƐƚƌĞƐ
:ŽƌŶĂĚĂ͗�ůƵŶĞƐ�Ă�ǀŝĞƌŶĞƐ�ŶŽĐƚƵƌŶĂ�Ǉ�ƐĄďĂĚŽ�� �������������������
WĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ĂĚŵŝƐŝſŶ͗�ƐĞŵĞƐƚƌĂů
�ſĚŝŐŽ�^E/�^͗�ϱϮϲϵϭ� �������������
sĂůŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƚƌşĐƵůĂ͗�Ϯ�^D>Ds

PERFIL PROFESIONAL
�ů� dĠĐŶŝĐŽ� WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů� ĞŶ� �ůĞĐƚƌſŶŝĐĂ� /ŶĚƵƐƚƌŝĂů� ƚĞŶĚƌĄ� ƵŶĂ� ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ŝŶƚĞŐƌĂů͕�ĐŽŶ�Ğů�ĚŽŵŝŶŝŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�ĐŽŶ�Ğů�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ĞŶ�ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽƐ�
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘� �Ŷ� ůŽ� ƉĞƌƐŽŶĂů� ƐĞƌĄ� ƵŶ� ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů� ĐŽŶ� ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ� ĚĞ�
ůŝĚĞƌĂǌŐŽ͕� ĨŽƌũĂĚŽƌ� ĚĞ� ŶƵĞǀŽƐ� ǀĂůŽƌĞƐ͕� ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽ� ĐŽŶ� ůĂ��������������������
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�Ǉ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĚĞů�ƉĂşƐ͘�
El egresado del programa será capaz de desarrollar las siguientes 
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͗�
DĂŶƚĞŶĞƌ�ĞƋƵŝƉŽƐ�Ǉ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ͘
ZĞƉĂƌĂƌ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ��ƚĠĐŶŝĐŽƐ�ǇͬŽ�
ŵĂŶƵĂůĞƐ͘
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂƐŝŐŶĂŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƚĂƌĞĂƐ͘

PERFIL OCUPACIONAL
�ů� dĠĐŶŝĐŽ� WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů� ĞŶ� �ůĞĐƚƌſŶŝĐĂ� /ŶĚƵƐƚƌŝĂů� ƉŽĚƌĄ� ƌĞĂůŝǌĂƌ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ� ĐŽŶ� ůĂ� ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ�Ǉ�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ůŽƐ� ĞƋƵŝƉŽƐ͕� ƉƌŽĐĞƐŽƐ� Ǉ� ƐŝƐƚĞŵĂƐ� ĚĞ� ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� Ğů�
ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ďŝĞŶĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĐĂŵƉŽ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘
�Ğ� ŝŐƵĂů� ŵĂŶĞƌĂ͕� ƉƵĞĚĞ� ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌƐĞ� ĞŶ� ĄŵďŝƚŽƐ� ĐŽŵŽ� ůĂ�
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ���Ǉ�ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�ƉƌĞǀĞŶƟǀŽ�
Ǉ�ĐŽƌƌĞĐƟǀŽ͕�ƚĂŶƚŽ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕��
ĞŶ� ĞŵƉƌĞƐĂƐ� ĚĞů� ƐĞĐƚŽƌ� ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ͕� ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů� Ǉ� ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘�
WŽĚƌĄ� ŽĐƵƉĂƌ� ĐĂƌŐŽƐ� ĐŽŵŽ� ƚĠĐŶŝĐŽ� ĞŶ� ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ� Ǉ�
ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƋƵŝƉŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͘�dĂŵďŝĠŶ�ĞƐƚĂƌĄ�ĨĂĐƵůƚĂĚŽ�ƉĂƌĂ�
ŽĐƵƉĂƌ� � ĐĂƌŐŽƐ� ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞƐ� ĞŶ� � ƚĂůůĞƌĞƐ� ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ� Ǉ� ĚĞ�
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ĞƋƵŝƉŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͘

PERFIL PROFESIONAL
�ů�dĞĐŶſůŽŐŽ�ĞŶ��ƵƚŽŵĂƟǌĂĐŝſŶ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂů�ĞƐƚĄ�ĞŶ�ůĂ�ĐĂƉĐŝĚĂĚ�ĚĞ͗
/ŶƐƚĂůĂƌ� ĞƋƵŝƉŽƐ� Ǉ� ƐŝƐƚĞŵĂƐ� ĂƵƚŽŵĄƟĐŽƐ� ĂƉůŝĐĂŶĚŽ� ŶƵĞǀĂƐ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͘�
KƉĞƌĂƌ�ĞƋƵŝƉŽƐ�Ǉ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĂƵƚŽŵĄƟĐŽƐ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ͘
DĂŶƚĞŶĞƌ�ĞƋƵŝƉŽƐ�Ǉ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŽů�ĂƵƚŽŵĄƟĐŽƐ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă
ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ�ĚĂĚŽƐ͘
WƌŽŐƌĂŵĂƌ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĂƵƚŽŵĂƟǌĂĐŝſŶ͕�ĐŽŶƚƌŽů�Ğ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ
ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘�
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ůĞ�ĂƐŝŐŶĂŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƐƵƐ
ƚĂƌĞĂƐ͘�
WĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĞŶ��ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐ�ĚĞƐĚĞ�ƐƵ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ͘

PERFIL OCUPACIONAL
�ů��dĞĐŶſůŽŐŽ�ĞŶ��ƵƚŽŵĂƟǌĂĐŝſŶ��/ŶĚƵƐƚƌŝĂů�ƉŽĚƌĄ�ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌƐĞ�
ĐŽŵŽ͗
Coordinador en el área de mantenimiento
/ŶƚĞŐƌĂĚŽƌ�ĚĞ�ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�Ğů�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ��ĂƵƚŽŵĄƟĐŽƐ͘
�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�ĞŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ĂƵƚŽŵĂƟǌĂĐŝſŶ�Ǉ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘�
^ŽƉŽƌƚĞ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ�ĞŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞĚĞƐ͘�
�ƐĞƐŽƌ��ĞŶ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ĂƵƚŽŵĂƟǌĂĐŝſŶ͘�
�ŝƐĞŹĂĚŽƌ�ĚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĂƵƚŽŵĄƟĐŽƐ�Ă�ŶŝǀĞů�ŵĞĚŝŽ͘
'ĞƐƚŽƌ��ĚĞ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ͘

PERFIL PROFESIONAL
�ů� /ŶŐĞŶŝĞƌŽ� ĞŶ�DĞĐĂƚƌſŶŝĐĂ� ĞƐ� ƵŶ� ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů� ĐŽŶ� ĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ŝŶƚĞŐƌĂů͕��
ĐĂƉĂǌ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽŶĞƌ�ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ĐƌĞĂƟǀĂƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ĚŝƐĞŹŽ�Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�Ǉ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶƚĞŐƌĂ�ůĂ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͕�ůĂ�ŵĞĐĄŶŝĐĂ�ĚĞ�
ƉƌĞĐŝƐŝſŶ͕� ůĂ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ� ŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ͕� ůĂ� ĂƵƚŽŵĂƟǌĂĐŝſŶ� Ǉ� Ğů� ĐŽŶƚƌŽů͘�
�ĚĞŵĄƐ� ĚĞ� ĚŝƌŝŐŝƌ� ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ� ĚĞ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� Ǉ� ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ� ĚĞ�
ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ� ƉĂƌĂ� � ůĂ� ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶ� Ǉ� ŽƉƟŵŝǌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƉƌŽĐĞƐŽƐ������
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ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL 
FACULTAD DE MECATRÓNICA

PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA MECATRÓNICA POR CICLOS 

ROBÓTICA II

 TÉCNICA PROFESIONAL EN ELECTRONICA INDUSTRIAL              SNIES 103232  TOTAL CRÉDITOS 87

  TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL                                              SNIES 103233 TOTAL CRÉDITOS 120

PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERÍA MECATRÓNICA             SNIES  :52691                                                                                                                                                              TOTAL CRÉDITOS 186

COD 411 2 CR 2 HS COD 415 2 CR 2 HS COD 427 2 CR 2 HS COD 428

COD 401 2 CR 2 HS COD 417 2 CR 2 HS COD 326

COD 311 2 CR 2 HS COD 305 2 CR 2 HS COD 327 2 CR 2 HS COD 363

COD 432 2 HS  COD  433 2 HS  COD 434 2 HS  COD 435 2 HS  COD 436 2 HS COD 437 2 HS COD 438 2 HS
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ADMINISTRACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS

INGLÉS IV INGLÉS VINGLÉS I

INICIATIVA EMPRESARIAL

INGLÉS VI INGLÉS VII

INGENIERÍA ECONÓMICA

BIOÉTICACOMUNICACIÓN ORAL 
Y ESCRITA

2HS2 CR

2 HS2 CR

2 HS2 CR

INGENIERÍA LEGAL

ELECTIVA HUMANIDADES IIELECTIVA 
HUMANIDADES I

HUMANIDADES I ÉTICA

COD 204 3 CR 4 HS COD  6031 3 CR 4 HS COD 6051 2 CR 2 HS COD 6052 3 CR 4 HS COD 6033 2 CR 2 HS  COD 6045 2 CR 2 HS COD 6067 3 CR 4 HS

COD 6055 2 CR 2 HS COD 6043 3 CR 4 HS COD 6046 3 CR 4 HS COD 6047 3 CR 4 HS

COD 6070 2 CR 2 HS COD 6080 3 CR 4 HS COD 6081 3 CR 4 HS COD 212 3 CR 4 HS

COD 6082 3 CR 4 HS COD 6083 3 CR 4 HS COD 6084 3 CR 4 HS
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TERMODINÁMICA DISEÑO MECÁNICO

MATERIALES DE 
INGENIERÍA

MECANISMOS

DISEÑO MECÁTRÓNICO

MECÁNICA DE FLUIDOS

DINÁMICA DE SISTEMAS

ESTÁTICA DINÁMICA

INTRODUCCIÓN A LA 
TECNOLOGÍA

CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS DC

CIRCUITOS  
ELÉCTRICOS AC

RESISTENCIA DE 
MATERIALES

ELECTRÓNICA 
ANÁLOGA

ELECTRÓNICA DIGITAL ELECTRÓNICA DE POTENCIA

EXPRESIÓN  GRÁFICA TECNOLOGÍA MECÁNICA

COD 99 3 CR 4 HS COD 127 3 CR 4 HS COD 128 3 CR 4 HS COD 141 2 CR 2 HS COD 130 3 CR 4 HS COD 198 3 CR 4 HS COD 129 3 CR 4 HS

COD 125 3 CR 4 HS 

COD 373 2 CR 2 HS COD 131 3 CR 4 HS COD 132 3 CR 4 HS 

MATEMÁTICAS 
ESPECIALES 

CÁLCULO INTEGRAL ESTADÍSTICA ECUACIONES 
DIFERENCIALESMATEMÁTICAS BÁSICAS CÁLCULO DIFERENCIAL CÁLCULO MULTIVARIADO

ALGEBRA LINEAL

FÍSICA ELÉCTRICA
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QUÍMICA FÍSICA  MECÁNICA

COD 6085 3 CR 4 HS COD 6087 3 CR 4 HS COD 6071 3 CR 4 HS COD 6057 3 CR 4 HS COD 6012 3 CR 4 HS COD 6013 3 CR 4 HS COD 265 3 CR 4 HS

COD 6020 2 CR 2 HS COD 6021 3 CR 4 HS COD 6025 3 CR 4 HS COD 6059 3 CR 4 HS COD 6028 3 CR 4 HS COD 6029 3 CR 4 HS

COD 6058 3 CR 4 HS COD 6065 3 CR 4 HS COD 6066 3 CR 4 HS

COD 146 2 CR 2 HS COD 6054 3 CR 2 HS COD 6041 2 CR 2 HS COD 6042 3 CR 2 HS COD 6050 2 CR 2 HS COD 6062 4 CR 4 HS

COD  6036 2 CR 2 HS COD  6039 2 CR 2 HS COD 6056 3 CR 4 HS COD 6061 2 CR 2 HS COD 6049 3 CR 4 HS COD 6060 3 CR 4 HS COD 6063 3 CR 4HS

INSTRUMENTACIÓN 
INDUSTRIAL

ELECTIVA TÉCNICA II 

FUNDAMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN

PROYECTO INTEGRADOR PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN I

ELECTIVA TÉCNICA I

AUTOMATIZACIÓN PLC
PROYECTO DE 

AUTOMATIZACIÓN

ELECTRONEUMÁTICA

INTRODUCCIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN

ELECTIVA TÉCNICA V
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ELECTIVA TÉCNICA III ELECTIVA TÉCNICA IV

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN II

GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO

MICROCONTROLADORES

PRÁCTICA PROFESIONAL

CAE II

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN IV

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN III 

R ED ES D E C OM UN IC A C ÓN  
IN D UST R IA L

SISTEMAS DE 
CONTROL III 

ROBÓTICA I ROBÓTICA II

CAE I

SISTEMAS DE 
CONTROL II

SISTEMAS DE 
CONTROL I

MÁQUINAS ELÉCTRICAS AUTOMATISMOS

COD 6086    3 CR      4 HS

* CR: Créditos
* COD: Código
* HS: Horas

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10 Semestre 11


